ZAKRES MATERIALU OBOWIAZUJACEGO NA TESCIE WSTEPNYM Z OPTYKI NA
STUDIA PODYPLOMOWE ,OPTOMETRIA”

1. Odbicieswiatta:
1.aZnajoma¢ prawa odbicigwiatta,
1.b.Umiegtnos¢ graficznego wyznaczania obrazu w zwierciadle prask
2. Zatamaniawiatta:
2.aZnajoma¢ prawa zatamania (prawa Snelliusa),
2.b.Rozumienie pegia wspoétczynnika zalamaniaviatia,
2.cUmiejetnos¢  wykreslenia biegu promienia na granicy dwoch sramkéw
przezroczystych o emych wspoétczynnikach zatamania,
2.d.Umiegtnos¢ wykreslenia biegu promienia przez pryzmat i pkyidasko-rownolegt,
2.eUmiejetnos¢ wyliczenia lyta zatamanigwiatta podczas prz&jia przez powierzchai
graniczra, miedzy dwoma grodkami o rénych wspotczynnikach zatamania.
3. Soczewki cienkie:
3.aRozumienie pajcia soczewki cienkiej,
3.b.Rozumienie pef: ognisko przedmiotowe, ognisko obrazowe, ogniskowa
przedmiotowa, ogniskowa obrazowa, moc optycznaesekizcienkiej,
3.cZnajoma¢ wzoru okrélajacego moc/ogniskowsoczewki cienkiej,
3.d.Umiegtnos¢ wyliczenia mocy/ogniskowe] soczewki cienkiej unzesonej w
powietrzu na podstawie jej parametrow konstrukcginy
4. Odwzorowanie przez soczewki cienkie:
4.aRozumienie pajé: przedmiot punktowy, obraz optyczny, odwzorowangyczne,
obraz rzeczywisty, obraz urojony (pozorny),
4.b.Znajomeé¢ wzoru soczewkowego,
4.cUmiejetnos¢ graficznego wyznaczania pafnia obrazu tworzonego przez dodatni
(skupiapca) i ujemma (rozpraszajca) soczewk cienky przy r&nych potaeniach
obrazu,
4.d.Umiegtnos¢ wyliczenia potaenia obrazu tworzonego przez dodat(skupiaca) i
ujemm (rozpraszaica) soczewk cienky przy r&znych potaeniach obrazu.



